SENSORES INDUTIVOS
DISTANCIA AUMENTADA
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Cédigo do Produto
Part Number

1GQ-8M-18CA-NA/PDL
01.445.4161/000

DESCRICAO TECNICA

Sensores indutivos de distdncia aumentada sao
dispositivos eletronicos utilizados para detectar
objetos metdlicos sem contato fisico, com um
alcance maior que os sensores indutivos
convencionais. Essa distancia extra é possivel
gracas a melhorias no design da bobina e na
eletrdnica interna do sensor, permitindo maior
sensibilidade e confiabilidade

DESENHO MECANICO

Dados Técnicos

1GQ-8M-18CA-NF/PDL
01.445.4163/000

1GQ-8M-18CA-PF/PDL
01.445.4164/000

1GQ-8M-18CA-PA/PDL
01.445.4162/000

Polaridade NPN PNP NPN PNP
Fungdo de Saida Normal Aberta Normal Fechada
Montagem Semi-Embutida
Distancia sensora (Sn) 8 mm
Principio de Atuagédo Detecta Metais
Material da Face sensora Plastico PBT
Tolerancia da Distancia +10%
Alvo Padrao Chapa de ferro 24 x 24 x 1 mm
Histerese 1% ~ 15% . Sn
Repetibilidade £10%.Sn
Diametro do Sensor M18x1
Tipo de Invélucro CA
Material da Carcaga Latdo Niquelado
Conexédo Cabo PVC,2m
Classe de Protecdo 1P67
Tenséao de Operagao 10...30 Vdc
Ripple Maximo da Fonte <10%
Capacidade de Carga <200 mA
Corrente Residual <100 pA
Queda de Tensdo na Saida <25V -
Frequéncia 400 Hz LIGACAO
Protecdo Contra Transientes Sim
Protegédo contra Inversédo de Polaridade Sim
Protecdo contra Curto Circuito Sim (Pulsante)
Led de Indicagdo Sim (Saida) Normal Aberta (NA)
Temperatura de Operagao -25°C...+70°C
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Tecnotron Automacgdo & Controles Industriais

Rua Vera Cruz, 305 - CEP: 06423-010 - Barueri - SP Tel: +55 (11) 2744-1211 | www.tecnotron.ind.br

Reservamo-nos do direito de modificar qualquer informacdo contida neste site sem prévio aviso.



